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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 画 素 を 含 ん で な る 画 像 表 示 領 域 を 有 し 、 各 前 記 複 数 の 画 素 が 入 射 光 を 反 射 す る 反
射 領 域 、 及 び 入 射 光 を 透 過 す る 透 過 領 域 を 含 ん で な る 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 前 記 反 射 領 域 に お い て は 反 射 性 を 備 え た 金 属 膜 が 、 前 記 透 過 領 域 に お い て は 透 明 電 極 が
少 な く と も 形 成 さ れ て お り 、
　 前 記 反 射 領 域 及 び 前 記 透 過 領 域 の 両 領 域 に お い て は 前 記 金 属 膜 及 び 前 記 透 明 電 極 の 上 層
に 配 向 膜 が 形 成 さ れ て い る と と も に 、 前 記 金 属 膜 及 び 前 記 透 明 電 極 の 下 層 に 前 記 金 属 膜 の
表 面 を 凹 凸 形 状 に す る 凹 凸 層 が 形 成 さ れ て な る こ と を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 凹 凸 層 の 凸 部 分 が 、 前 記 透 過 領 域 と 反 射 領 域 と の 境 界 部 分 を 跨 る こ と な く 位 置 す る
よ う に 配 設 さ れ た 請 求 項 １ に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 凹 凸 層 が 、 透 光 性 の 感 光 性 樹 脂 か ら 形 成 さ れ て な る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 電 気 光
学 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 透 明 電 極 の 形 成 領 域 が 、 前 記 金 属 膜 の 形 成 領 域 よ り も 広 い 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か



に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 透 明 電 極 と 前 記 金 属 層 と が 、 電 気 的 に 接 続 さ れ て な る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記
載 の 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 透 明 電 極 が 、 前 記 透 過 領 域 の 外 側 で 電 位 供 給 線 と 電 気 的 に 接 続 さ れ て な る 請 求 項 １
～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
複 数 の 画 素 を 含 ん で な る 画 像 表 示 領 域 を 有 し 、 各 前 記 複 数 の 画 素 が 入 射 光 を 反 射 す る 反 射
領 域 、 及 び 入 射 光 を 透 過 す る 透 過 領 域 を 含 ん で な る 電 気 光 学 装 置 の 製 造 方 法 に お い て 、
　 基 板 に 、 凹 凸 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 凹 凸 層 上 に 透 明 電 極 、 及 び 反 射 性 の 金 属 膜 を 形 成 し て 前 記 透 過 領 域 及 び 前 記 反 射 領
域 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 反 射 領 域 及 び 前 記 透 過 領 域 の 両 領 域 に 配 向 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
を 具 備 し て な り 、
前 記 凹 凸 層 が 前 記 透 過 領 域 に も 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 の 製 造 方 法 。
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